
OPEN CALL FOR CURATORIAL PROJECT

2020 策展徵件計畫 徵件系統開放時間

即日起至 2020年7月31日
APPLY ONLINE THROUGH JULY 31, 2020



一. 宗旨

本館為支持對展覽實踐具高度掌握力、對時代議題／現當代藝術具創見與獨特想像的策展人

(團隊），期望生成多元且與時代視野結合的展覽，並鼓勵以創新的策展模式，深化不同範疇

的思辨與交流。

二. 目標

本案著重培育臺灣具策劃資歷之策展人（團隊），強調策展人（團隊）在計畫執行、經費運用以

及展覽／作品完善呈現等方面之能力，且應提出富有獨特性之策展議題及方法論。

三. 時程

自上網公告日起至7月31日下午5時止受理提案；2020年8月辦理評選；2021年7-10月於本館

展出（確切時間將另行通知，本館保留調整展覽檔期之權利）。

四. 徵件說明

本計畫具專案精神，非年度例行業務，依本館展覽策略，辦理公開徵件。本年度預計徵選1案。

1. 策展人（團隊代表）須具中華民國國籍或持在臺居留證（五年以上實際居住時間），或是在臺

立案之團體、工作室、公司、法人等組織。參展藝術家則不限國籍。策展人不得以個人或

團隊名義重複提案；策展人或策展團隊代表即為本案簽約負責人。

2. 一律採線上申請，請至臺北市立美術館「2020策展徵件計畫」網站 

    (http://curatorial.tfam.museum) 登錄成為會員進行線上遞件。

   洽詢電話：02-2595-7656分機204林小姐。

3. 展出空間約240坪／800平方公尺（本館地下樓E及F展覽室）。

4. 策展提案須提出合理之預算運用，本館將提供以新臺幣350萬元整（含稅及補充保費）為上

限之經費。經費項目包含：策展費（新臺幣15萬元為限）、藝術家相關費用、文宣品設計

及印製、專輯、運輸佈卸展、保險、木作油漆、展示設計，以及展覽呈現等相關支出。
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5. 提案資料如下：

a. 策展概述（800至1000字）

b. 策展人（團隊）資料（包括：策展經歷、獲獎紀錄、專業背景等）

c. 重要策展計畫內容

d. 參展藝術家簡歷、創作論述及參展同意書

e. 展出作品圖像及圖說清單（若提案展品為全新製作，需附上創作草圖與呈現說明）

f. 工作期程表

g. 展場規劃及空間設計圖（請見E、F展覽室平面圖）

h. 經費預算表（詳列經費明細）

五. 評選

1.  初選：由評審團進行資料評選，於本館官網公佈入選名單。

2. 複選：由評審團進行現場提問，通過初審之提案人需由本人說明策展理念及策略、展出空

間規劃、經費運用等。評選日期及程序將另行通知，複選結果公佈於本館官網並發佈新

聞稿。

六. 補充說明

1. 策展人（團隊）可另募其他款項與資源（臺北市政府文化局除外）作為展覽經費，並詳列於提

案資料之經費預算表。

2. 評選通過後，策展人（團隊代表）須於2個月內與本館議定經費額度及簽約，違者視同放棄。

3. 執行本案時，須遵從美術館倫理及必要之規範。

4. 本館保留徵件計畫條文最終解釋之權利。
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 E、F 展覽室平面圖 GALLERY E, F FLOOR PLAN 
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I consent to participate in the show curated by __________________________ for the “2020 

Curatorial Project”. If the proposal is selected, I grant the Taipei Fine Arts Museum 

permission to use the work images, video/film, sound recording and related texts for the 

publicity/educational purposes.

Participant’s Signature:

ID / Residence Number:

Phone Number:

Address:

Date  :       DD       /       MM       /  2020         

本人同意參與策展人（團隊）__________________________ 針對「2020策展徵件計畫」之提案。

該提案經評選通過後，同意將作品相關文本及音像紀錄，授權臺北市立美術館，作為展覽相

關宣傳、推廣之使用。

同意人：　　　　　　　　　　　   　簽名／蓋章

身分證／居留證字號：

電話：

地址：

日期： 2020  年       月       日

藝術家參展同意書 ARTIST’S CONSENT FOR PARTICIPATION
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